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보안 구성 1
그림 1-1 Security Configuration 편집기 — Projects 탭

항목 레이블

1 프로젝트

• API 기기

• 기본값

• 예시

2 사용자

3 원격 뷰어

보안 구성
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항목 레이블

4 API 기기

• 루트 경로: <drive>:\Analyst Data\Projects\API Instrument

• 설명: API 기기

• 액세스 권한 보기/편집

기본값(기본값 선택 시)

• 루트 경로: <drive>:\Analyst Data\Projects\Defaults

• 설명: 기본값

• 액세스 권한 보기/편집

예시(예시 선택 시)

• 루트 경로: <drive>:\Analyst Data\Projects\Example

• 설명: 예시

• 액세스 권한 보기/편집

5 인쇄

6 더 보기

7 확인

8 취소

9 적용

10 도움말

보안 구성
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그림 1-2 Security Configuration 편집기 — People 탭

항목 레이블

1 네트워크-이름\관리자

네트워크-이름\사용자.이름

2 새로운 사람

3 삭제

4 사용자/관리자

• 성명:

• 설명: 컴퓨터/도메인 관리용 내장 계정

5 선택된 역할

• 관리자

보안 구성
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항목 레이블

6 추가

7 제거

8 사용 가능한 역할

• Analyst

• 작업자

• 최종 사용자

• QA 검토자

• 감독자

그림 1-3 Security Configuration 편집기 — Remote Viewers 탭

보안 구성
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항목 레이블

1 사용 가능

2 추가

3 삭제

4 기기

• 이름:

• 도메인:

• 컴퓨터:

• 위치:

• 설명:

보안 구성
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그림 1-4 Security Configuration 편집기 — Remote Viewers 탭

항목 레이블

1 역할

2 역할

• 관리자

• Analyst

• 작업자

• 최종 사용자

• QA 검토자

• 감독자

3 새로운 역할

4 삭제

보안 구성
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항목 레이블

5 역할

• 설명: 시스템 관리자

• Analyst로의 액세스

• 획득 방법

• Analyst 어플리케이션

• Audit Trail Manager

• 배치

• 화합물 데이터베이스

• 탐색

• ExpressView

• 하드웨어 구성

• 정량화

• Report Template Editor

• 샘플 대기열

• 보안 구성

• 미세 조정

• 상태 보기

6 비활성화

7 이 역할을 가진 사용자:

• 네트워크-이름\관리자

• 네트워크-이름\사용자.이름

8 인쇄

9 숨기기

10 확인

11 취소

12 적용

13 도움말

보안 구성
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그림 1-5 Security Configuration 편집기 — Security 탭

항목 레이블

1 보안

2 보안 모드

• 단일 사용자 모드

• 혼합 모드

• 통합 모드

3 획득 계정

• 클라이언트 계정

• 특별 획득 관리자 계정

획득 계정 설정

보안 구성
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그림 1-6 Security Configuration 편집기 — Security 탭(Mixed Mode 선택됨)

항목 레이블

1 혼합 모드

2 화면 잠금/자동 로그아웃

• 화면 잠금

• 자동 로그아웃

• 대기: _분

• 대기: _분

보안 구성
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그림 1-7 Analyst application is locked 대화 상자

항목 레이블

1 Analyst 어플리케이션이 사용 중이며 잠겨 있습니다.

2 현재 사용자, 감독자 또는 관리자만 이 어플리케이션을 잠금 해제하거나
닫을 수 있습니다.

3 사용자

4 비밀번호

5 잠금 해제

6 로그아웃

7 도움말

보안 구성
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그림 1-8 Audit Trail Manager

항목 레이블

1 감사 내역 데이터

• 기기

• 프로젝트

• Results Table

• Administrator Console

• 보관 파일

2 감사 내역 데이터

Analyst 소프트웨어는 기기, 프로젝트, 정량화를 통해 감사된 이벤트를 감
사 내역으로 그룹화하며, 이 감사 내역은 감사된 이벤트 기록을 저장하는
파일을 말합니다.

3 기기 감사 내역

각 획득 스테이션마다 하나의 기기 감사 내역이 존재합니다. 이는 질량 교
정 테이블 또는 분해능 테이블에 대한 추가 사항이나 대체 사항을 기록하
고 Instrument Maintenance Log 내부에 입력 사항을 기록합니다.

4 프로젝트 감사 내역

각 프로젝트에는 프로젝트 감사 내역이 존재하는데, 이는 프로젝트, 데이
터, 방법, 배치, 미세 조정, 보고서 템플릿 및 정량화 파일뿐만 아니라 모듈
열기, 닫기에 대한 이벤트 및 인쇄 이벤트를 기록합니다.

보안 구성
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항목 레이블

5 정량화 감사 내역

각 결과 표마다 하나의 정량화 내역이 있습니다. 이는 정량화 방법과 매개
변수뿐만 아니라 샘플과 피크 정보도 기록합니다.

6 Administrator Console 감사 내역

각 Administrator Console 서버에는 해당 감사 내역이 존재합니다. Analyst
소프트웨어가 서버에 연결되면 이 감사 내역이 표시됩니다. 감사 내역에
는 사용자 추가 또는 제거 등의 보안 설정 변경 사항이 기록됩니다.

7 • 기기 감사 내역을 보려면 기기를 클릭해주십시오.

• 프로젝트 감사 내역을 보려면, 프로젝트를 확대한 후 필요한 프로젝트
를 클릭해주십시오.

• 정량화 감사 내역을 보려면, 결과 표를 확대하고 해당 프로젝트를 확대
한 후 필요한 결과 표를 클릭해주십시오.

• Administrator Console 감사 내역을 보려면, Administrator Console을
클릭해주십시오.

• 보관된 감사 내역을 보려면, 보관 파일을 확대하고 해당 프로젝트를 확
대한 후 보고자 하는 보관 감사를 클릭해주십시오.

그림 1-9 Audit Trail Manager, Instrument, History 탭

보안 구성
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항목 레이블

1 기록

2 설정

3 유지보수 로그

4 이전

5 다음

6 검색

7 기기 감사 내역 대상: API 기기

8 파일 이름: <drive>:\Analyst Data\Projects\API Instrument\Project
Information\Instrument.atd

9 보고 날짜

10 기록 갯수: 총 _

11 레코드

12 날짜 및 시간

13 사용자 이름

14 전체 사용자 이름

15 모듈

16 변경 사유

17 변경 설명

18 ESig

19 기록

보안 구성
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그림 1-10 Audit Trail Manager, Instrument, Settings 탭

항목 레이블

1 설정

2 사용 가능한 감사 맵

• 감사 맵

• 기본 감사 맵

• 전체 감사 맵

• 감사 맵 없음

• 정량화 전용 감사 맵

• 자동 감사 맵

• 수정됨

보안 구성
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항목 레이블

3 감사 맵 설명

• 기본 감사 맵

4 편집

5 적용

6 도움말

그림 1-11 Audit Trail Manager, Instrument, Maintenance Log 탭

항목 레이블

1 유지보수 로그

2 Instrument Maintenance Log 입력 양식

이 양식에 기기 유지보수에 관한 정보를 입력해주십시오. 입력하셨으면,
"제출" 버튼을 눌러 이 보고서를 기기 감사 내역에 저장해주십시오. 언제
든지 보기/감사 내역 관리자/감사 내역 데이터/기기 이력을 선택해 보고서
를 검토 또는 인쇄할 수 있습니다.

보안 구성
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항목 레이블

3 사용 가능한 감사 맵

• 수행한 사용자

• 조직에서 수행하는 유지보수

• 질량 교정 업데이트: 예; 아니오

• 질량 분해능 업데이트: 예; 아니오

• 기기 펌웨어 업데이트: 예; 아니오

• 버전

• 부품 교체: 예; 아니오

• 부품 목록

• 유지보수 완료: 예; 아니오

• 메모

4 제출

그림 1-12 Projects

항목 레이블

1 프로젝트

• API 기기

• 기본값

• 예시

보안 구성
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항목 레이블

2 프로젝트

프로젝트가 생성되면, 활성 감사 맵을 비롯한 감사 맵이 기본값 프로젝트
에서 복사됩니다. 새로운 프로젝트에서 활성 감사 맵을 수정하거나 새로
운 활성 감사 맵을 적용할 수 있습니다.

• 프로젝트 감사 내역을 작동시키려면, 프로젝트를 확대한 후 원하는 프
로젝트를 클릭해주십시오. 그 다음, 다음 중 한 가지를 수행해주십시오.

• 프로젝트 감사 내역을 보려면 이력 탭을 클릭해주십시오.

• 새로운 감사 맵을 적용하려면, 설정 탭을 클릭해주십시오.

그림 1-13 Results Table

항목 레이블

1 Results Table

• API 기기

• 기본값

• 예시

보안 구성
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항목 레이블

2 Results Table

Results Table이 생성되면 프로젝트의 활성 감사 맵이 정량화 감사 내역과
함께 사용할 Results Table 파일에 저장됩니다. 결과 표의 추가 변경 사항
은 해당 감사 맵에 기반하여 감사됩니다.

• 정량화 감사 내역을 보려면, 결과 표를 확대하고 해당 프로젝트를 확대
한 후 보고자 하는 결과 표를 클릭해주십시오. 다음 중 하나를 수행합니
다.

• 정량화 감사 내역을 보려면 이력 탭을 클릭해주십시오.

• 이 정량화 감사 내역과 함께 사용된 감사 맵을 보려면, 설정 탭을 클
릭해주십시오.

그림 1-14 Administrator Console

항목 레이블

1 Administrator Console

2 감사 내역 대상: Administrator Console 서버

3 파일 이름: Administrator Console Audit Map.cam

보안 구성
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그림 1-15 Archive Files

항목 레이블

1 보관 파일

감사 레코드는 프로젝트 감사 내역과 기기 감사 내역에 축적되며 생성되
는 파일의 크기가 너무 커서 탐색 및 관리가 어려울 수 있습니다.

기기 감사 내역 또는 프로젝트 감사 내역의 레코드가 1,000개에 도달하면
파일이 보관되었다는 최종 레코드가 추가됩니다. 감사 내역은 감사 내역
유형과 날짜 및 시간을 나타내는 이름으로 프로젝트 정보 폴더에 자동 저
장됩니다. 예를 들어, PAT-Archive-200012311923.ata라는 이름을 가진 파
일은 2000년 12월 31일 오후 7시 23분에 보관된 프로젝트 감사 내역 데이
터 파일입니다. 새로운 기기 감사 내역 또는 프로젝트 감사 내역이 시작됩
니다. 새로운 감사 내역의 첫 기록은 보관된 감사 내역의 경로를 제공합니
다.

보안 구성
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Hardware Configuration 2
그림 2-1 Hardware Configuration Editor

항목 레이블

1 하드웨어 프로필

2 새로운 프로필

3 프로필 편집

4 프로필 삭제

5 프로필 활성화(프로필 비활성화)

6 사용 가능한 장치

7 닫기

8 도움말
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그림 2-2 Create New Hardware Profile

항목 레이블

1 프로필 이름

2 현재 프로필 내 장치

3 장치 추가

4 장치 삭제

5 장치 설정

6 확인

7 취소
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그림 2-3 Available Devices

항목 레이블

1 장치 유형

2 질량 분석계

펌프

오토샘플러

컬럼 오븐

밸브

검출기

A/D 컨버터

통합 시스템

소프트웨어 어플리케이션

3 확인
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항목 레이블

4 취소

그림 2-4 Available Devices, Integrated System 선택 시

항목 레이블

1 장치

• 통합 시스템 ExionLC 2.0 컨트롤러

• 통합 시스템 Sciex LC 컨트롤러

• 통합 시스템 Shimadzu LC 컨트롤러

• 통합 시스템 Shimadzu LC-40 컨트롤러

• 통합 시스템 Shimadzu LC-20/30 컨트롤러
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그림 2-5 SCIEX LC Configuration

항목 레이블

1 별칭

2 이름

3 고급

4 구성

5 보조 트레이스 모니터링 활성화

6 사용 중인 장치

7 • 펌프

• 오토샘플러

• 컬럼 오븐

• 컨트롤러

8 확인

9 취소
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그림 2-6 Advanced Settings

항목 레이블

1 상태 폴링 간격(ms)

2 시뮬레이션 모드

3 더 보기

4 확인

5 취소

그림 2-7 Config UI Dialog
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항목 레이블

1 기기 유형

2 자동 구성

3 장치를 선택한 후 각 장치의 구성을 편집합니다.

4 • 시스템 컨트롤러

• 바이너리 구배

• 오토샘플러

• 컬럼 오븐

• 옵션

5 확인

6 취소
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그림 2-8 Config UI 대화 상자

항목 레이블

1 기기 유형

• ExionLC

• Sciex Diagnostic Jasper

• Shimadzu Nexera/Prominence LC

2 자동 구성

3 장치를 선택한 후 각 장치의 구성을 편집합니다.

4 시스템 컨트롤러

5 등용매(바이너리 구배)
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항목 레이블

6 오토샘플러

7 컬럼 오븐

8 PDA 검출기

9 옵션

10 확인

11 취소

그림 2-9 Auto Configuration 대화 상자

항목 레이블

1 자동 구성

2 오프라인

3 IP 주소
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항목 레이블

4 확인

5 취소

그림 2-10 System Controller Configuration

항목 레이블

1 모델

• SCIEX DX CNTRL(Jasper 시스템을 사용 중인 경우)

• CBM-20A(Shimadzu CL 시리즈용)

• 컨트롤러(ExionLC AC 또는 ExionLC AD 시스템용)

2 일련 번호

3 장치 ID

4 ROM 버전

5 시스템 보호

6 오류 시 릴레이 해제

7 릴레이 시작 작동

• 비활성화

• 모든 실행

• 주입만
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항목 레이블

8 시스템 최대 압력

• 해제

• 자동

• 수동

_Mpa(System P.Max에서 AUTO 또는 MANUAL 중 하나를 선택한 경우에
만 사용 가능)

9 릴레이

10 릴레이 1

• 시작

• 중지

• 오류

• 이벤트

11 릴레이 2

• 시작

• 중지

• 오류

• 이벤트

12 릴레이 3

• 시작

• 중지

• 오류

• 이벤트

13 릴레이 4

• 시작

• 중지

• 오류

• 이벤트

14 확인

15 취소
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그림 2-11 Binary Gradient Configuration

항목 레이블

1 유형

• 바이너리 구배

2 펌프 A

3 펌프 B

4 모델

• SCIEX DX PUMP(Jasper 시스템을 사용 중인 경우)

• LC-20ADXR(Shimadzu CL 시리즈용)

• AC Pump AD(ExionLC AC 또는 ExionLC AD 시스템용)

5 일련 번호

6 장치 ID
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항목 레이블

7 포트

• A(펌프 A 탭 선택 시)

• B(펌프 B 탭 선택 시)

8 ROM 버전

9 솔레노이드 밸브

10 없음

11 일련 번호

12 장치 ID

13 시스템 확인 설정

14 확인

15 취소

그림 2-12 Isocratic Configuration
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항목 레이블

1 유형

• 등용매

2 모델

• SCIEX DX PUMP(Jasper 시스템을 사용 중인 경우)

• LC-20ADXR(Shimadzu CL 시리즈용)

• AC Pump AD(ExionLC AC 또는 ExionLC AD 시스템용)

3 포트

• A

4 일련 번호

5 ROM 버전

6 장치 ID

7 솔레노이드 밸브

• 없음

• 일련 번호

• 장치 ID

8 시스템 확인 설정

9 확인

10 취소

그림 2-13 Pump - System Check Settings

항목 레이블

1 총 전달 용량 L 및 R: _L

2 기본값
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항목 레이블

3 확인

4 취소

5 도움말

그림 2-14 Autosampler Configuration

항목 레이블

1 모델

• SCIEX DX SMPLR(Jasper 시스템을 사용 중인 경우)

• SIL-20ACXR(Shimadzu CL 시리즈용)

• AC Autosampler 또는 AD Autosampler(ExionLC AC 또는 ExionLC AD
시스템용)

2 일련 번호

3 ROM 버전

4 장치 ID

5 펌프 세정 옵션(ExionLC AD 시스템에는 사용할 수 없음)

6 주입 트리거

• 실행

• 동기화

주입 유형: 직접 주입(AD 오토샘플러가 ExionLC AD 시스템에 사용되는
경우에만 사용할 수 있음)
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항목 레이블

7 최대 주입 용량: _µL

8 바늘 스트로크 설정

9 시스템 확인 설정

10 확인

11 취소

그림 2-15 Column Oven Configuration

항목 레이블

1 모델

• SCIEX DX 오븐(Jasper 시스템을 사용 중인 경우)

• CTO-30A(Shimadzu CL 시리즈용)

• AC Column Oven 또는 AD Column Oven(ExionLC AC 또는 ExionLC
AD 시스템용)

2 일련 번호

3 장치 ID

4 포트

5 ROM 버전

6 밸브
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항목 레이블

7 2/6위치 밸브 L

• 없음

8 2/6위치 밸브 R

• 없음

9 일련 번호

10 장치 ID

11 컬럼 설정 사용

12 설정

13 시스템 확인 설정

14 확인

15 취소

그림 2-16 UV Detector Configuration 대화 상자

항목 레이블

1 모델

• PDA Detector(ExionLC AC 시스템용)

• UV Detector(ExionLC AD 시스템용)

2 일련 번호

3 장치 ID

4 재활용 밸브 사용(ExionLC AD 시스템용)

5 포트(ExionLC AD 시스템용)
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항목 레이블

6 ROM 버전

7 시스템 확인 설정

8 확인

9 취소

그림 2-17 Option

항목 레이블

1 펌프 작동 모드

• 등용매 유량

• 바이너리 구배

2 빠른 LC

3 압력 단위

• Kgf/cm2

• psi

• MPa

• bar

4 확인

5 취소
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그림 2-18 통합 시스템 Shimadzu LC 컨트롤러를 사용해 Shimadzu LC 시스템 구성

항목 레이블

1 시스템 컨트롤러

2 펌프

• 구성

3 검출기

• 구성

4 오토샘플러

• 구성
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항목 레이블

5 오븐

• 구성

6 하위 컨트롤러

• 구성

7 PDA 검출기

• 구성

8 구성

9 확인

10 취소

11 도움말

12 메모

그림 2-19 (Shimadzu) CBM-20A Configuration
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항목 레이블

1 스위치

• 시스템 보호

• 오류 시 소리 경보

• 오류 시 릴레이 해제

• 자동 영점 조정 검출기 A

• 자동 영점 조정 검출기 B

2 통신

• 직렬 포트

• TCP/IP

• 포트

• 검색

3 자동 구성

4 테스트

5 릴레이

• 릴레이 1 — 릴레이 4

• 시작

• 중지

• 오류

• 이벤트

• 외부 시작

• 비활성화

• 모든 실행

• 주입 전용

6 압력 단위(psi, Kgf/cm2, MPa, bar)

7 외부 장치에 의해 트리거된 실행

8 반복/유지 명령 호환 가능

9 제어 모드(일반, 빠른 LC)

10 LC-30 시리즈 호환 가능

11 시스템 최대 압력
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항목 레이블

12 확인

13 취소

14 도움말

그림 2-20 Option 대화 상자

항목 레이블

1 옵션

2 펌프 작동 모드

3 빠른 LC

4 압력 단위

5 • 바이너리 구배

• 등용매 유량

• 바이너리 구배

• 저압 구배

6 확인

7 취소

그림 2-21 (Shimadzu) Pump Configuration
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항목 레이블

1 솔레노이드 밸브(없음)

2 탈기 장치 (없음)

3 확인

4 취소

5 도움말

그림 2-22 (Shimadzu) Autosampler Configuration

항목 레이블

1 샘플 루프 크기: _uL

2 바이알이 누락된 경우 시퀀스 라인을 건너 뜀.

3 샘플 냉각기 설치됨

4 MPT 샘플 순서

5 랙 교환기 설치됨

6 린스 펌프 설치됨

7 전처리 지원*

8 (* 하드웨어에 전처리 옵션 설치 필요)

9 확인

Hardware Configuration
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항목 레이블

10 취소

11 도움말

그림 2-23 (Shimadzu) Oven Configuration

항목 레이블

1 밸브

• 왼쪽

• 오른쪽

2 확인

3 취소

4 도움말

Hardware Configuration
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그림 2-24 (Shimadzu) Pumps 탭

항목 레이블

1 펌프 모드

• 등용매 유량

• 바이너리 유량

2 상수

• 압력

• 유량

• 펌프 A 유량: _mL/min

• 펌프 B 유량: _mL/min

3 구성 펌프

• 펌프 A

• 펌프 B

• 펌프 C

• 펌프 D

Hardware Configuration
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항목 레이블

4 압력 제한(펌프 A)

• 최소: _psi

• 최대: _psi

5 압력 제한(펌프 B)

• 최소: _psi

• 최대: _psi

그림 2-25 (Shimadzu) Autosampler 탭

항목 레이블

1 • 모델

• 랙 유형

• 랙 삭제

Hardware Configuration
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항목 레이블

2 • 오토샘플러 사용

• 세정 체적: _(uL)

• 바늘 스트로크: _(mm)

• 세정 속도: _(uL/sec)

• 샘플링 속도: _(uL/sec)

• 정화 시간: _(분)

• 세정 간 차이 시간: _(초)

• 세정 모드(세정 없음, 흡입 전, 흡입 후, 흡입 전과 후)

• 냉각기 장치 활성화

• 냉각기 온도: _(ºC)

• 제어 바이알 바늘 스트로크: _(mm)

그림 2-26 (Shimadzu) Oven 탭

항목 레이블

1 모델

2 오븐 활성화

3 오븐 온도: _C

4 최대 온도: _C

Hardware Configuration
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그림 2-27 (Shimadzu) Controller 탭

항목 레이블

1 모델

2 전원 켬

3 이벤트 1, 2, 3, 4

그림 2-28 (Shimadzu) Time Program 탭

항목 레이블

1 시간

2 모듈

3 이벤트

4 매개 변수

Hardware Configuration
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그림 2-29 Create New Project/Subproject

항목 레이블

1 프로젝트가 다음과 같은 디렉토리에 생성됨

2 프로젝트 이름

3 하위 프로젝트 사양

4 하위 프로젝트 이름

5 프로젝트 폴더

6 하위 프로젝트 폴더

7 모두 추가

8 모두 제거

9 구성을 새로운 프로젝트에 대한 기본값으로 설정

10 확인

Hardware Configuration
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항목 레이블

11 취소

12 도움말

Hardware Configuration
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Report Template Editor 3
그림 3-1 Report Template Editor — Header/Footer Design 탭

항목 레이블

1 머리글/바닥글 디자인

2 필드

• 디자인 요소

• 획득 요소

• 정량화 요소

3 머리글

4 필드

Report Template Editor
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항목 레이블

5 양쪽 맞춤

• 왼쪽 맞춤

• 가운데 맞춤

• 오른쪽 맞춤

6 글꼴

7 바닥글

8 모든 프로젝트에 표시

그림 3-2 Report Template Editor — Page Setup 탭

항목 레이블

1 페이지 설정

2 배포 대상

• 프린터

3 대상 선택

• 프린터

Report Template Editor
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항목 레이블

4 여백

• 위쪽

• 아래쪽

• 왼쪽

• 오른쪽

5 가장자리로부터

• 머리글

• 바닥글

6 페이지 레이아웃

7 페이지 방향

• 세로

• 가로

Report Template Editor
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Compound Optimization 4
그림 4-1 Instrument Settings

항목 레이블

1 기기 상태를 설정하십시오

2 주입구

• 주입

• FIA

Compound Optimization
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항목 레이블

3 질량 분석계

• MS 분석

• MS/MS 분석

4 기본 획득 방법

5 랙 코드

6 랙 위치

7 플레이트 코드

8 플레이트 위치

9 주입량(μl)

10 뒤로

11 다음

12 취소

13 도움말

Compound Optimization

사용자 인터페이스 안내서
IVD-IDV-05-0536-KR-C

Analyst MD 소프트웨어
57/171



그림 4-2 Ions to use in MS/MS Analysis

항목 레이블

1 MS/MS 분석에서 사용할 이온을 선택하십시오

2 전구체 이온

• MW 이온

• 검색 범위(± Da)

• 베이스 피크 이온

• 검색 범위: _ ~ _(Da)

• 화합물 이름

• 분해능(저, 단위, 고)

Compound Optimization
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항목 레이블

3 생성 이온

• 사용자 지정

• 자동 선택

• 기준

• 분해능(저, 단위, 고)

4 극성

• 양극

• 음극

• 모두

5 뒤로

6 다음

7 취소

8 도움말

그림 4-3 Product Ion Auto Selection Criteria

항목 레이블

1 최대 강도에서_ 피크

2 최종 방법 작성 시 _ 최대 강도 피크 사용

3 전구체 이온 m/z의 ± _Da 범위 내에 있는 생성 이온 제외

Compound Optimization
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항목 레이블

4 생성 이온 최소 질량: Da

5 생성 이온 임계값: cps

6 확인

7 기본값

8 취소

9 도움말

그림 4-4 Ions to use in MS Analysis

항목 레이블

1 MS 분석에서 사용할 이온 선택을 선택하십시오

Compound Optimization
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항목 레이블

2 표적 이온

• MW 이온

• 검색 범위(± Da)

• 베이스 피크 이온

• 검색 범위: _ ~ _(Da)

• 화합물 이름

• 분해능(저, 단위, 고)

3 극성

• 양극

• 음극

• 모두

4 뒤로

5 다음

6 취소

7 도움말

Compound Optimization
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그림 4-5 Target Components

항목 레이블

1 최적화할 대상 화합물을 입력하십시오:

2 화합물 이름

3 MW(Da)

4 전하 수

5 뒤로

6 마침

7 취소

8 도움말

Compound Optimization
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그림 4-6 FIA Target Compounds 대화 상자

항목 레이블

1 다음 대상 화합물이 최적화됩니다. 화합물 이름을 변경할 수 있습니다. 어
느 것을 내부 표준 물질로 사용할지 지정해주십시오.

2 화합물 이름

3 Q1 질량(Da)

4 Q3 질량(Da)

5 내부 표준 물질

6 바이알 위치

7 참고: I.S.(내부 표준 물질)로 식별된 모든 화합물은 최적의 소스/가스 매개
변수 조건을 결정하는 데 사용되지 않습니다.

8 분해능
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항목 레이블

9 Q1 분해능

• 저

• 단위

• 고

10 Q3 분해능

• 저

• 단위

• 고

11 뒤로

12 다음

13 취소

14 도움말

Compound Optimization
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그림 4-7 FIA Source Parameters 대화 상자

항목 레이블

1 소스 매개 변수를 선택하여 FIA에서 최적화하십시오

2 매개 변수 이름

• 커튼 가스

• 충돌 가스

• IonSpray 전압

• 온도

• 이온 소스 가스 1

• 이온 소스 가스 2

• 인터페이스 히터

Compound Optimization
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항목 레이블

3 최적화

4 현재 값

5 최적화 값

6 각 매개 변수에 대한 복제물 주입

7 총 주입 횟수

8 총 샘플 용량: _(µl)

9 뒤로

10 다음

11 취소

12 도움말

Compound Optimization
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그림 4-8 FIA Compound Parameters 대화 상자

항목 레이블

1 FIA로 최적화할 화합물 매개 변수를 선택해주십시오

2 화합물

MRM

Compound Optimization
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항목 레이블

3 매개 변수 이름

• 디클러스터링 전위

• 입구 전위

• 충돌 셀 입구 전위

• 충돌 에너지

• 충돌 셀 출구 전위

4 최적화

5 현재 값

6 최적화 값

7 총 주입 횟수

8 총 샘플 용량: _(µl)

9 질량 스펙트럼 지속 시간: _(분)

10 뒤로

11 마침

12 취소

13 도움말

Compound Optimization
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Instrument Optimization 5
그림 5-1 Instrument Optimization

항목 레이블

1 수행하고자 하는 최적화 유형을 선택하십시오

2 기기 최적화를 시작하기 전, 수동 미세 조정을 사용하여 소스 매개 변수를
최적화하고 스프레이를 안정화시켜주십시오.

3 기기 성능 확인

4 질량 교정만 조정

5 기기 설정(피크 모양, 교정, 고급 매개 변수 등) 조정

6 선택한 스캔 모드를 기본값으로 재설정하고 기기 설정 조정

7 도움말

8 이전

Instrument Optimization
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항목 레이블

9 다음

10 종료

그림 5-2 기기 최적화

항목 레이블

1 미세 조정 모드 선택

2 승인된 미세 조정: 권장 조정 솔루션을 사용하여 각 스캔 모드를 조정해주
십시오. 각 미세 조정 솔루션에 대한 기기 최적화 소프트웨어를 실행해야
할 것입니다.

3 대체 조정: 모든 스캔 모드를 조정할 하나의 솔루션을 사용해주십시오.

4 승인된 미세 조정 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 비권장 미세 조정 솔루
션을 사용하는 경우, 기기는 최적으로 미세 조정되지 않을 수 있습니다.

5 도움말

Instrument Optimization
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항목 레이블

6 이전

7 다음

8 취소

그림 5-3 Instrument Optimization

항목 레이블

1 스캔 모드 선택

2 조정 용액

3 극성

• 양극

• 음극

4 사중극자

Instrument Optimization
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항목 레이블

5 LIT(Da/s)

6 MS/MS/MS

격리 및 분해능

여자

7 도움말

8 더 많은 옵션

9 이전

10 다음

11 취소

Instrument Optimization
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그림 5-4 Instrument Optimization: Options

항목 레이블

1 LIT 기본 설정

2 양성 +

3 • 고정 채우기 시간

• 동적 채우기 시간

• Q0 트랩

4 음성 -

5 LIT 검사 및 교정 스캔 시간 _초
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항목 레이블

6 낮은 m/z 영역

• 감도 높음

• 우수한 피크 모양

7 높은 m/z 영역

• 감도 높음

• 우수한 피크 모양

8 사중극자 기본 설정

• 피크 폭 대상 값

9 옵션

• C2B 최적화

• 최대 EXB

10 도움말

11 확인
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그림 5-5 Instrument Optimization

항목 레이블

1 주입: _ 모드에서

2 다음 필드에 이온 소스 매개 변수를 입력한 다음 이동을 클릭해주십시오.

3 소스 매개 변수

• IonSpray 전압

• 이온 소스 가스 1

• 이온 소스 가스 2

4 주사기 매개 변수

• 주사기 직경(mm)

• 유속(uL/min)

5 도움말

6 이전
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항목 레이블

7 실행

8 취소

Instrument Optimization

Analyst MD 소프트웨어
76/171

사용자 인터페이스 안내서
IVD-IDV-05-0536-KR-C



IDA 방법 마법사 6
그림 6-1 Create IDA Experiments 대화 상자

항목 레이블

1 IDA 실험 유형

• 고급 MS >> 고급 생성

• MRM >> 고급 생성

• 중립 손실 / 전구체 스캔 >> 고급 생성

2 조사 스캔 횟수
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항목 레이블

3 고급 분해능 스캔을 사용해 충전 상태 및 동위 원소 패턴 확인

4 MS3 실험 생성 활성화

5 동적 채우기 시간

6 뒤로

7 다음

8 마침

9 취소

10 도움말

IDA 방법 마법사
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그림 6-2 Survey Scan — Enhanced MS (EMS) 대화 상자

항목 레이블

1 양성 모드

2 음성 모드

3 디클러스터링 전위(DP): _

4 시작 질량: _(Da)

5 중지 질량: _(Da)

6 스캔 속도: _(Da/s)

7 LIT 채우기 시간: _(ms)
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그림 6-3 Survey Scan — Multiple Reaction Monitoring (MRM)

항목 레이블

1 양성 모드

2 음성 모드

3 디클러스터링 전위(DP): _

4 분해능 Q1

• 고

• 단위

• 저

• 개방
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항목 레이블

5 분해능 Q3

• 고

• 단위

• 저

• 개방

6 MRM 전이 수동 입력

7 대사 물질 MRM 전이 자동 생성

그림 6-4 MRM Transitions
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항목 레이블

1 지속 시간: _(ms)

2 모든 MRM에 CE 적용

3 충돌 에너지(CE): _(eV)

4 • Q1(Da)

• Q3(Da)

• CE(eV)

5 스캔 _(초)

6 MRM 전이 삭제

IDA 방법 마법사
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그림 6-5 Survey Scan — Survey 1

항목 레이블

1 양성 모드

2 음성 모드

3 중성 손실 할당값 _(Da)

4 전구체 할당값 _(Da)

5 디클러스터링 전위(DP): _

6 충돌 에너지(CE): _(eV)

7 시작 질량: _(Da)

8 중지 질량: _(Da)

9 스캔 속도: _(amu/s)
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항목 레이블

10 분해능 Q1

• 고

• 단위

• 저

• 개방

11 분해능 Q3

• 고

• 단위

• 저

• 개방

12 스캔 시간: _(초)

13 단계 크기: _(amu)

IDA 방법 마법사
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그림 6-6 Dependent Scan — Enhanced Product Ion (EPI)

항목 레이블

1 가장 강력한 피크 _개 모니터링

2 Collision Energy(CE)

3 회전 충돌 에너지 사용

4 시작 질량: _(Da)

5 중지 질량: _(Da)
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항목 레이블

6 분해능 Q1

• 고

• 단위

• 저

• 개방

7 스캔 속도: _(Da/s)

8 LIT 채우기 시간: _(ms)

그림 6-7 Dependent Scan — IDA Criteria
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항목 레이블

1 _ ~ _(Da) 크기의 이온

2 _(cps) 초과

3 _ ~ _회 충전되는 충전 상태

4 미확인 물질 포함

5 이전 대상 이온 제외

• 항상 제외

• 절대 제외하지 않음

• _(초) 간 제외

• _회 선택 후 제외
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Build Acquisition Method 7
그림 7-1 Scan Types 목록
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항목 레이블

1 EMS(고급 MS)

EPI(고급 생성 이온)

ER(고급 분해능)

MRM(MRM)

MS3(MS/MS/MS)

NL(중립 손실)

Prec(전구체 이온)

생성 이온(MS2)

Q1 MS(Q1)

Q1 MI(Q1 다중 이온)

Q3 MS(Q3)

Q3 MI(Q3 다중 이온)

그림 7-2 Q1 MS (Q1) MS 탭

항목 레이블

1 실험

2 스캔 유형

3 스캔 속도
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항목 레이블

4 극성

• 양극

• 음극

5 MCA

6 요약할 스캔 수

7 총 스캔 시간(일시 중지 시간 포함): _(초)

8 매개 변수 편집

9 중심/폭

10 매개 변수 범위

11 목록 가져오기

12 기간 요약

• 지속 시간: _(분)

• 주기: _

• 지연 시간: _(초)

• 주기: _(초)

13 시작(Da)

14 중지(Da)

15 시간(초)

16 예약된 이온화

• 시작 시간(분)

• 중지 시간(분)
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그림 7-3 Q1 MS (Q1) Advanced MS 탭

항목 레이블

1 스캔 모드
스캔 모드: 중심

• 최소 피크 분리(Da)

• 최소 피크 폭(Da)

• 스캔 모드: 피크 호핑

• 질량 결손 mDa/(100*Da)

2 • 프로필

• 빠른 프로필

• 중심

• 피크 호핑

3 단계 크기: _(Da)
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항목 레이블

4 분해능 Q1

• 저

• 단위

• 고

• 개방

5 강도 임계값(총 수)

6 정착 시간: _(ms)

7 질량 범위 간 일시 중지 시간: _(ms)

그림 7-4 SCIEX 4500MD 및 Citrine 시스템의 MRM MS 탭

항목 레이블

1 실험

2 스캔 유형

3 극성

• 양극

• 음극

4 총 스캔 시간(일시 중지 시간 포함): _(초)

5 매개 변수 편집
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항목 레이블

6 Scheduled MRM

• 활성화

• 기본

• 고급

7 가져오기 목록

8 기간 요약

• 지속 시간: _(분)

• 주기: _

• 지연 시간: _(초)

• 주기: _(초)

9 Q1 질량(Da)

10 Q3 질량(Da)

11 지속 시간(msec)

12 ID

13 예약된 이온화

• 시작 시간(분)

• 중지 시간(분)
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그림 7-5 SCIEX 4500MD 및 Citrine 시스템의 MRM Advanced MS 탭

항목 레이블

1 분해능 Q1

• 저

• 단위

• 고

• 개방

2 분해능 Q3

• 저

• 단위

• 고

• 개방

3 강도 임계값(총 수)

4 정착 시간: _(ms)

5 질량 범위 간 일시 중지 시간: _(ms)
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그림 7-6 SCIEX 4500MD 및 Citrine 시스템의 Scheduled MRM MS 탭

항목 레이블

1 실험

2 스캔 유형

3 극성

• 양극

• 음극

4 MRM 감지 범위: _(초)

5 sMRM 대상

• 대상 주기 시간(전체 sMRM 실험 범위 내)

• 대상 스캔 시간(sMRM 실험당)

6 매개 변수 편집

7 Scheduled MRM

• 활성화

• 기본

• 고급

• Q1/Q3 분해능

8 목록 가져오기
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항목 레이블

9 기간 요약

• 지속 시간: _(분)

• 주기: _

• 지연 시간: _(초)

• 주기: _(초)

10 Q1 질량(Da)

11 Q3 질량(Da)

12 머무름 시간(분)

13 ID

14 Q1 분해능

• 저

• 단위

• 고

• 개방

15 Q3 분해능

• 저

• 단위

• 고

• 개방

16 예약된 이온화

• 시작 시간(분)

• 중지 시간(분)
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그림 7-7 SCIEX 4500MD 및 Citrine 시스템의 Scheduled MRM Advanced MS 탭

항목 레이블

1 분해능 Q1

• 저

• 단위

• 고

• 개방

2 분해능 Q3

• 저

• 단위

• 고

• 개방

3 강도 임계값(총 수)

4 정착 시간: _(ms)

5 질량 범위 간 일시 중지 시간: _(ms)
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항목 레이블

6 Scheduled MRM

• 최소 지속 시간: _(ms)

• 최대. 지속 시간: _(ms)

그림 7-8 SCIEX 4500MD 및 Citrine 시스템의 Scheduled MRM Pro MS 탭

항목 레이블

1 실험

2 스캔 유형

3 극성

• 양극

• 음극

4 MRM 감지 범위: _(초)

5 sMRM 대상

• 대상 주기 시간(전체 sMRM 실험 범위 내)

• 대상 스캔 시간(sMRM 실험당)

6 매개 변수 편집
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항목 레이블

7 Scheduled MRM

• 활성화

• 기본

• 고급

• Q1/Q3 분해능

• 동적 범위 확장

• 동적 배경 감산

8 목록 가져오기

9 기간 요약

• 지속 시간: _(분)

• 주기: _

• 지연 시간: _(초)

• 주기: _(초)

10 Q1 질량(Da)

11 Q3 질량(Da)

12 머무름 시간(분)

13 ID

14 그룹

15 MRM 범위(초)

16 일차 / 이차

17 트리거 임계값

18 확장 임계값

19 지속 가중치

20 Q1 분해능

• 저

• 단위

• 고

• 개방
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항목 레이블

21 Q3 분해능

• 저

• 단위

• 고

• 개방

22 예약된 이온화

• 시작 시간(분)

• 중지 시간(분)

그림 7-9 Enhanced Product Ion (EPI) MS 탭

항목 레이블

1 실험

2 스캔 유형

3 스캔 속도: _(Da/s)

4 극성

• 양극

• 음극

5 MCA
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항목 레이블

6 요약할 스캔 수

7 질량 할당값: _(Da)

8 총 스캔 시간(일시 중지 시간 포함): _(초)

9 매개 변수 편집

10 중심/폭

11 매개 변수 범위

12 목록 가져오기

13 질량 최적화

14 시작(Da)

15 중지(Da)

16 시간(초)

17 기간 요약

• 지속 시간: _(분)

• 주기: _

• 지연 시간: _(초)

• 주기: _(초)

18 예약된 이온화

• 시작 시간(분)

• 중지 시간(분)
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그림 7-10 Enhanced Product Ion (EPI) Advanced MS 탭

항목 레이블

1 스캔 모드

2 • 프로필

• 중심

3 단계 크기: _(Da)

4 분해능 Q1

• 저

• 단위

• 고

• 개방

5 강도 임계값(총 수)

6 정착 시간: _(ms)

7 질량 범위 간 일시 중지 시간: _(ms)

8 Q0 트래핑

9 고정 LIT 채우기 시간: _(ms)

10 동적 채우기 시간

11 Q3 진입 장벽: _(V)
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그림 7-11 MS/MS/MS (MS3) MS 탭

항목 레이블

1 실험

2 스캔 유형

3 스캔 속도: _(Da/s)

4 극성

• 양극

• 음극

5 MCA

6 요약할 스캔 수

7 1번째 전구체: _(Da)

8 2번째 전구체: _(Da)

9 총 스캔 시간(일시 중지 시간 포함): _(초)

10 매개 변수 편집

11 중심/폭

12 매개 변수 범위

13 단편화 없음

14 목록 가져오기

15 질량 최적화
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항목 레이블

16 기간 요약

• 지속 시간: _(분)

• 주기: _

• 지연 시간: _(초)

• 주기: _(초)

17 시작(Da)

18 중지(Da)

19 시간(초)

20 예약된 이온화

• 시작 시간(분)

• 중지 시간(분)

그림 7-12 Q1 Multiple Ions (Q1 MI)

항목 레이블

1 실험

2 스캔 유형
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항목 레이블

3 극성

• 양극

• 음극

4 총 스캔 시간(일시 중지 시간 포함): _(초)

5 매개 변수 편집

6 목록 가져오기

7 기간 요약

• 지속 시간: _(분)

• 주기: _

• 지연 시간: _(초)

• 주기: _(초)

8 Q1 질량(Da)

9 지속 시간(msec)

10 예약된 이온화

• 시작 시간(분)

• 중지 시간(분)

그림 7-13 Precursor Ion (Prec) MS 탭
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항목 레이블

1 전구체 할당값: _(Da)

그림 7-14 Neutral Loss MS 탭

항목 레이블

1 손실 할당값: _(Da)
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그림 7-15 Neutral Loss Advanced MS 탭

항목 레이블

1 스캔 모드

• 프로필

• 빠른 프로필

• 중심

• 피크 호핑

2 단계 크기: _(Da)

3 분해능 Q1

• 저

• 단위

• 고

• 개방

4 분해능 Q1

• 저

• 단위

• 고

• 개방
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항목 레이블

5 강도 임계값(총 수)

6 정착 시간: _(ms)

7 질량 범위 간 일시 중지 시간: _(ms)

그림 7-16 Compound 탭

항목 레이블

1 기간 1 실험 1 매개 변수 표

2 화합물

3 다음 매개 변수를 극성이 동일한 다른 모든 실험에 적용:

4 소스/가스

5 화합물

6 확인
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항목 레이블

7 취소

8 도움말

그림 7-17 Source/Gas 탭

항목 레이블

1 기간 1 실험 1 매개 변수 표

2 소스/가스

3 이온 소스: 터보 스프레이

4 커튼 가스(CUR)
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항목 레이블

5 충돌 가스(CAD)

• 낮음

• 중간

• 높음

6 IonSpray 전압(IS)

7 온도(TEM)

8 이온 소스 가스 1(GS1)

9 이온 소스 가스 2(GS2)

10 인터페이스 히터(ihe)(켜짐, 꺼짐)

11 다음 매개 변수를 극성이 동일한 다른 모든 실험에 적용:

12 소스/가스

13 화합물

14 확인

15 취소

16 도움말
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그림 7-18 Acquisition Method Editor - Isocratic 탭(Jasper LC 시스템 또는 Shimadzu CL
LC 시리즈)

항목 레이블

1 • SCIEX DX PUMP(Jasper LC 시스템)

• LC-20ADXR(Shimadzu CL LC 시리즈)

2 중지 시간: _(분)

3 유량: _(mL/min)

4 압력 제한

• 최소: _(MPa)

• 최대: _(MPa)

5 구배

• 고급

• 시간

• 유량

• 단순형

Build Acquisition Method

사용자 인터페이스 안내서
IVD-IDV-05-0536-KR-C

Analyst MD 소프트웨어
111/171



항목 레이블

6 압축률 설정

• 압축률 설정

• 펌프 설정 사용

7 자동 정화 설정

• 정화 순서: 1번째

• 이동상 이름: 없음

• 정화 시간: _(분)

그림 7-19 Acquisition Method Editor - Autosampler 탭(Jasper LC 시스템 또는 Shimadzu
CL LC 시리즈)

항목 레이블

1 • SCIEX DX SMPLR(Jasper LC 시스템)

• SIL-20ACXR(Shimadzu CL LC 시리즈)

2 오토샘플러
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항목 레이블

3 주입 설정

• 샘플링 속도: _µL/s

• 냉각기 온도: _°C

4 세정 설정

• 세정 모드

• 흡입 전후 간 차이 시간: 0초

• 세정 모드: 세정 없음, 흡입 전, 흡입 후; 흡입 전과 후

• 세정 간 차이 시간: _초

6 샘플 랙 설정

• 랙 지정

• 유형

• 바늘 스트로크(mm)

그림 7-20 Acquisition Method Editor - Autosampler 탭(Jasper LC 시스템 또는 Shimadzu
CL LC 시리즈)
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항목 레이블

1 샘플 랙 설정

• 랙 지정

• 샘플 랙: _

• 바늘 스트로크: _mm

2 주입 설정

• 제어 바이알 바늘 스트로크: _mm

3 획득 주기 시간 최적화

• 전처리 시작 타이밍:

• 해제

• 자동

• 수동

• 전처리 중첩 시간: _분

4 세정 설정

• 세정 속도: _µL/s

• 세정 용량: _µL

5 정화 설정

• 정화 시간: _분

6 자동 정화 설정

• 샘플러 정화 실행

그림 7-21 Acquisition Method Editor - Autosampler 탭(Jasper LC 시스템 또는 Shimadzu
CL LC 시리즈)
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항목 레이블

1 시간

2 명령

3 값

4 메모

5 시간 프로그램

그림 7-22 Acquisition Method Editor - Column Oven 탭(Jasper LC 시스템 또는
Shimadzu CL LC 시리즈)

항목 레이블

1 • SCIEX DX OVEN(Jasper LC 시스템)

• CTO-20AC(Shimadzu CL LC 시리즈)

2 컬럼 오븐

3 오븐 온도: _°C

4 온도 제한(최대): _°C

5 밸브

• 밸브 L: 없음; 없음

• 밸브 R: 없음; 없음

6 준비 완료 확인: 켜짐

7 고급

• 실행 전에 온도 평형화 대기
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항목 레이블

8 열 보상(Jasper LC 시스템)

• 열 보상:

• 자동

• Manual

• 열 보상: _mL/min

9 시간 프로그램

그림 7-23 Acquisition Method Editor - System Controller 탭(Jasper LC 시스템 또는
Shimadzu CL LC 시리즈)

항목 레이블

1 시스템 컨트롤러

2 • SCIEX DX CNTRL(Jasper LC 시스템)

• CBM-20A(Shimadzu CL LC 시리즈)

3 분석 전 자동 정화 실행

4 외부 출력 설정

• 전원 켬

• 이벤트 1

• 이벤트 2

• 이벤트 3

• 이벤트 4
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항목 레이블

5 자동 정화 설정

• 예열

• 대기 시간: _분

• 등용매1 유량: _mL/min

• 자동 정화 후 실행

• 자동 정화 후 오븐 켬

• 자동 정화 후 펌프 켬

6 시간 프로그램

그림 7-24 Acquisition Method Editor - Equilibrate 선택 시(Jasper LC 시스템)

항목 레이블

1 펌프

• 단계 0(평형화) 시간(분)

그림 7-25 Acquisition Method Editor - Injection 선택 시(Jasper LC 시스템)

Build Acquisition Method

사용자 인터페이스 안내서
IVD-IDV-05-0536-KR-C

Analyst MD 소프트웨어
117/171



항목 레이블

1 오토샘플러

• 주입량(µL)

그림 7-26 Agilent Autosampler Properties 탭

항목 레이블

1 주입 세부 사항

2 주사기 크기(μl)

3 주입량(μl)

4 추출 속도(μl/min)

5 배출 속도(μl/min)

6 바늘 레벨(mm)

7 온도 조절

• 활성화

• 설정점(4 ~ 40 C)
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항목 레이블

8 세척 세부 사항

• 활성화

• 세척 위치(세척 바이알, 플러시 포트)

• 세척 시간(1 ~ 999초)

• 세척 주기(1 ~ 5)

• 세척 바이알 번호

• 세척 랙 번호

그림 7-27 LC Pump Gradient 탭

항목 레이블

1 총 시간(분)

2 유속(μL/min)

3 단계 추가

4 단계 제거

5 그래프 표시
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그림 7-28 Limits 탭

항목 레이블

1 매개 변수

2 최소 압력(psi)

3 최대 압력(psi)

4 압축률

5 불용체적(μl)

6 행정체적(μl)

7 최대 압력 램프(psi/sec)

8 최대 유속 램프(ml/min2)
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그림 7-29 Limits (Advanced) 탭

항목 레이블

1 매개 변수

2 왼쪽 압축률

3 오른쪽 압축률

4 왼쪽 불용체적(μl)

5 오른쪽 불용체적(μl)

6 왼쪽 행정체적(μl)

7 오른쪽 행정체적(μl)

8 왼쪽 용매

9 오른쪽 용매

그림 7-30 Micro Mode
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항목 레이블

1 모세관 펌프 모드(마이크로, 기본)

2 매개 변수

• 일차 유속(ul/min)

• 유량 센서 교정 테이블 색인
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Build Quantitation Method 8
그림 8-1 Select Sample

항목 레이블

1 사용할 대표 샘플을 선택하여 주십시오.

2 데이터 파일

3 샘플

4 체크섬 확인

5 확인

6 취소
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그림 8-2 Components 탭

항목 레이블

1 데이터 소스

• 기간 번호/실험번호

2 다중 이온 합

3 내부 표준 물질

• 이름

• Q1/Q3

4 분석 물질

• 이름

• 내부 표준 물질

• Q1/Q3
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그림 8-3 Integration 탭

항목 레이블

1 분석 물질

2 적용

3 농도 단위

4 계산된 농도 단위

5 배경 시작

6 배경 종료

7 • 최소 피크 높이 _cps

• 최소 피크 폭 _초

8 • RT 범위 _초

• 예상 RT _분

9 다듬기 폭: _포인트

10 상대 RT 사용

11 • 자동 - IQA II

• 매개 변수 지정 - MQ III

12 노이즈 백분율

13 피크 분할 계수

14 기준선 감산 범위: _분

15 최대 피크 보고
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그림 8-4 Calibration 탭

항목 레이블

1 모든 분석 물질에 적용

2 분석 물질

3 적합

• 선형

• 0 통과 선형

• 이차

• 평균 감응 인자

• 거듭제곱

• 없음

4 가중치

• 없음

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 반복
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항목 레이블

6 회귀 매개 변수

• 면적

• 높이
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Quantitation Wizard 9
그림 9-1 Create Quantitation Set - Select Samples

항목 레이블

1 새로운 정량화 세트에 추가할 데이터 파일과 원하는 샘플을 선택해주십시
오.

2 통합 알고리즘

3 사용 가능한 데이터 파일

4 사용 가능한 샘플

5 선택한 샘플

6 모든 파일 추가

7 모두 추가

8 모두 제거

9 뒤로

10 다음

11 마침

12 취소
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항목 레이블

13 도움말

그림 9-2 Create Quantitation Set - Select Settings & Query

항목 레이블

1 새로운 결과 표 및 기본 쿼리(해당하는 경우)에 대한 설정을 선택해 주십
시오.

2 통합 알고리즘

3 사용할 설정

4 기본 쿼리

5 없음

6 기존 쿼리 선택

• 쿼리

7 쿼리를 표준 쿼리로 실행

8 새로운 표준 쿼리 생성

• 이름

9 뒤로
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항목 레이블

10 다음

11 마침

12 취소

13 도움말

그림 9-3 Create Quantitation Set - Select Method

항목 레이블

1 이 정량화 세트에 사용할 방법을 지정하거나 지금 새로운 방법을 생성하
십시오.

2 통합 알고리즘

3 기존 방법 선택

• 방법

4 새 방법 생성

• 방법 이름

5 "자동" 방법 생성(각 사용 가능한 이온 영역을 표로 나타낼 수 있음)

6 뒤로
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항목 레이블

7 다음

8 마침

9 취소

10 도움말

그림 9-4 Create Quantitation Method - Select Representative Sample

항목 레이블

1 정량화 방법 작성에 사용할 샘플 선택

2 통합 알고리즘

3 파일 이름

4 샘플 이름

5 샘플 유형

6 뒤로

7 다음

8 마침

9 취소

Quantitation Wizard
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항목 레이블

10 도움말

그림 9-5 Create Quantitation Method - Define Peaks For MassSpec

항목 레이블

1 필요 시 기간 1, 실험 1에 대한 피크 이름과 질량을 조정하십시오.

2 통합 알고리즘

3 다중 이온 합

4 기본 다듬기 폭: _포인트

5 내부 표준 물질

• 이름

• Q1/Q3

6 분석 물질

• 이름

• 내부 표준 물질

• Q1/Q3

Quantitation Wizard
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항목 레이블

7 뒤로

8 다음

9 마침

10 취소

11 도움말

그림 9-6 Create Quantitation Method - Define Integration

항목 레이블

1 원하는 피크가 자동으로 찾아지지 않는 경우, 배경 범위와 관심피크 모두
를 그래프에서 선택하고 해당 버튼을 클릭하여 선택해야 합니다.

2 통합 알고리즘

3 보존 시간: _분

4 RT 범위: _초

5 고급

6 강도(cps)

7 시간(분)

8 뒤로

Quantitation Wizard
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항목 레이블

9 다음

10 마침

11 취소

12 도움말

그림 9-7 Advanced 대화 상자(Intelliquan 알고리즘 선택 시)

항목 레이블

1 피크 찾기 매개 변수

2 자동 - IQA II

3 매개 변수 지정 - MQ III

4 노이즈 백분율

Quantitation Wizard
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항목 레이블

5 기준선 감산 범위: _분

6 피크 분리 인자

7 최대 피크 보고

8 필터링 매개 변수

9 최소 피크 높이: _cps

10 최소 피크 폭: _초

11 기타 매개 변수

12 다듬기 폭: _포인트

13 농도 단위: ng/mL

14 계산된 농도 단위

15 상대 머무름 시간 사용

16 확인

17 취소

18 도움말

그림 9-8 Advanced 대화 상자(Classic 알고리즘 선택 시)

항목 레이블

1 번치 인자

Quantitation Wizard
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항목 레이블

2 노이즈 임계값: _cps

3 면적 임계값: _cps

4 다듬기 수:

5 상대 머무름 시간 사용

6 농도 단위: ng/mL

7 계산된 농도 단위

8 확인

9 취소

10 도움말

그림 9-9 Create Quantitation Method - Specify Calibration

항목 레이블

1 원하는 교정 옵션을 선택해 주십시오.

2 통합 알고리즘

Quantitation Wizard
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항목 레이블

3 적합

• 선형

• 0 통과 선형

• 이차

• 평균 감응 인자

• 거듭제곱

• 없음

4 가중치

• 없음

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 반복

6 회귀 매개 변수

• 면적

• 높이

7 뒤로

8 다음

9 마침

10 취소

11 도움말

Quantitation Wizard
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Build Acquisition Batch 10
그림 10-1 Sample 탭

항목 레이블

1 샘플 세트 방법 선택

2 세트

3 세트 추가

4 샘플 추가

5 세트 제거

6 샘플 삭제

7 정량화

8 빠른 정량화

9 획득

• 템플릿으로 사용

• 다중 방법 사용

• 방법 편집기

Build Acquisition Batch
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항목 레이블

10 • 샘플 이름

• 랙 코드

• 랙 위치

• 플레이트 코드

• 플레이트 위치

• 바이알 위치

• 데이터 파일

• 주입 량(µl)

그림 10-2 Sample 탭 오른쪽 클릭 메뉴

Build Acquisition Batch
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항목 레이블

1 • 열기

• 가져올 위치

• 배치로 저장

• 템플릿으로 저장

• 열 숨기기/표시

• 열 설정 저장

• 사용자 지정 열 추가

• 사용자 지정 열 삭제

• 아래로 채우기

• 자동 증가

• 샘플 삭제

• 기타

• 오토샘플러 선택

그림 10-3 Add Sample 대화 상자

Build Acquisition Batch
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항목 레이블

1 샘플 이름

• 접두사

• 샘플 번호

• 자릿수

2 데이터 파일

• 접두사

• 세트 이름

• 자동 증가

• 하위 폴더

• 찾아보기

3 새로운 샘플

• 번호

4 확인

5 취소

6 도움말

그림 10-4 Locations 탭

항목 레이블

1 오토샘플러

2 세트

3 랙 없음

Build Acquisition Batch
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그림 10-5 Quantitation 탭

항목 레이블

1 세트

2 정량화 방법

3 • 샘플 이름

• 정량화 유형

• 희석배율

• 중량/용량

• 세트 이름

그림 10-6 Submit 탭

항목 레이블

1 배치 소유자 이름

2 제출

3 제출 상태

Build Acquisition Batch
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항목 레이블

4 • 샘플 이름

• 랙 위치

• 플레이트 위치

• 바이알 위치

• 획득 방법

• 정량화

• 데이터 파일

• 세트 이름

• 제출 상태

Build Acquisition Batch
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Explore 11
그림 11-1 Select Sample

항목 레이블

1 데이터 파일과 해당 샘플을 선택해 주십시오:

2 데이터 파일

3 샘플

4 찾아보기

5 체크섬 확인

6 확인

7 취소

Explore
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그림 11-2 Explore 메뉴
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항목 레이블

1 표시

이온 추출

파장 추출

데이터 복제

배경 감산

중심

다듬기

가우스 다듬기

기준선 감산

임계값

노이즈 필터

추가

감산

중첩

중첩 결합

화살표 추가

모든 화살표 제거

홈 그래프

오프셋

피크 레이블 강제 적용

중첩 번갈아 표시

비활성 중첩 제거

링크

링크 제거

확장

정규화

선택 설정

임계값 설정

Explore
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항목 레이블

라이브러리 검색

2 TIC 표시

스펙트럼 표시

베이스 피크 크로마토그램 표시

파일 정보 표시

ADC 데이터 표시

보조 트레이스 표시

UV 검출기 데이터 표시

DAD TWC 표시

DAD 스펙트럼 표시

목록 데이터 표시

이력 표시

이전 샘플 표시

다음 샘플 표시

샘플로 이동

Fragment Interpretation 도구 표시

등고선 플롯 표시

임시 내부 창 표시

Explore
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그림 11-3 Data List 및 Peak List 표

항목 레이블(번역)

1 데이터 목록

2 피크 목록

3 m/z(amu)

4 강도(cps)

5 중심 질량(amu)

6 피크 면적(개수)

7 충전(정의되지 않음)

8 피크 시작점(amu)

Explore

Analyst MD 소프트웨어
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항목 레이블(번역)

9 피크 끝점(amu)

Explore
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Peak Review 12
그림 12-1 Results Table 열

항목 레이블

1 샘플 이름

2 샘플 ID

3 샘플 유형

4 파일 이름

5 분석 물질 피크 면적(개수)

6 분석 물질 피크 높이(cps)

7 분석 물질 농도(ng/mL)

8 표준 물질 쿼리 상태

9 IS 피크 면적(개수)

10 IS 피크 높이(cps)

11 레코드 사용

12 레코드 수정 여부

13 계산 농도(ng/mL)

14 정확도(%)

15 시간

16 • 전체 레이아웃

• 쿼리: 없음

• 유휴

• 정렬: 정렬되지 않음

Peak Review
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그림 12-2 Results Table Columns: Sample

항목 레이블

1 샘플

2 확인

3 취소

4 도움말

5 제목

6 표시함

7 중요한 그림

8 과학적 표기법

9 정밀도

10 샘플 이름

Peak Review
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항목 레이블

샘플 ID

샘플 유형

샘플 메모

세트 번호

획득 방법

획득 날짜

랙 유형

랙 위치

바이알 위치

플레이트 유형

플레이트 위치

파일 이름

희석배율

중량 대 용량 비율

샘플 설명

처리

Peak Review
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그림 12-3 Results Table Columns: Analyte

항목 레이블

1 분석 물질

2 확인

3 취소

4 도움말

5 제목

6 표시함

7 중요한 그림

8 과학적 표기법

9 정밀도

10 분석 물질 피크 이름

Peak Review
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항목 레이블

분석 물질 단위

분석 물질 피크 면적

분석 물질 피크 높이

분석 물질 농도

분석 물질 머무름 시간

분석 물질 예상 RT

분석 물질 RT 범위

분석 물질 중심 위치

분석 물질 시작 스캔

분석 물질 시작 시간

분석 물질 중지 스캔

분석 물질 중지 시간

분석 물질 통합 유형

분석 물질 신호 대 노이즈

분석 물질 피크 폭

표준 물질 쿼리 상태

Peak Review
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그림 12-4 Results Table Columns: Analyte

항목 레이블

1 분석 물질

2 확인

3 취소

4 도움말

5 제목

6 표시함

7 중요한 그림

8 과학적 표기법

9 정밀도

10 분석 물질 통합 유형
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항목 레이블

분석 물질 신호 대 노이즈

분석 물질 피크 폭

표준 물질 쿼리 상태

분석 물질 질량 범위

분석 물질 채널

면적비

높이비

분석 물질 설명

분석 물질 파장 범위

DAD에 대한 분석 물질 피크 면적

DAD에 대한 분석 물질 피크 높이

50% 높이에서 분석 물질 피크 폭

분석 물질 기준선 기울기

분석 물질 처리 알고리즘

분석 물질 피크 비대칭

분석 물질 통합 품질

Peak Review
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그림 12-5 Results Table Columns: Internal Standard

항목 레이블

1 내부 표준 물질

2 확인

3 취소

4 도움말

5 제목

6 표시함

7 중요한 그림

8 과학적 표기법

9 정밀도

10 IS 피크 이름
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항목 레이블

IS 단위

IS 피크 면적

IS 피크 높이

IS 농도

IS 머무름 시간

IS 예상 RT

IS RT 범위

IS 중심 위치

IS 시작 스캔

IS 시작 시간

IS 중지 스캔

IS 중지 시간

IS 통합 유형

IS 신호 대 노이즈

IS 피크 폭

IS 질량 범위

Peak Review
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그림 12-6 Results Table Columns: Internal Standard

항목 레이블

1 내부 표준 물질

2 확인

3 취소

4 도움말

5 제목

6 표시함

7 중요한 그림

8 과학적 표기법

9 정밀도

10 IS 시작 스캔
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항목 레이블

IS 시작 시간

IS 중지 스캔

IS 중지 시간

IS 통합 유형

IS 신호 대 노이즈

IS 피크 폭

IS 질량 범위

IS 채널

IS 파장 범위

DAD에 대한 IS 피크 면적

DAD에 대한 IS 피크 높이

50% 높이에서 IS 피크 폭

IS 기준선 기울기

IS 처리 알고리즘

IS 피크 비대칭

IS 통합 품질

그림 12-7 Results Table Columns: Record

Peak Review

Analyst MD 소프트웨어
160/171

사용자 인터페이스 안내서
IVD-IDV-05-0536-KR-C



항목 레이블

1 레코드

2 확인

3 취소

4 도움말

5 제목

6 표시함

7 중요한 그림

8 과학적 표기법

9 정밀도

10 레코드 사용

레코드 수정 여부

계산된 농도

상대 머무름 시간

정확도

응답 인자

DAD에 대해 계산된 농도

그림 12-8 Results Table Columns: Custom

항목 레이블

1 사용자 지정

2 확인

3 취소
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항목 레이블

4 도움말

5 제목

6 표시함

7 중요한 그림

8 과학적 표기법

9 정밀도

10 시간

그림 12-9 Peak Review Options

Peak Review

Analyst MD 소프트웨어
162/171

사용자 인터페이스 안내서
IVD-IDV-05-0536-KR-C



항목 레이블

1 화면 표시

• 행 수

• 열 수

• 제목에 샘플 유형 표시

2 내부 표준 물질 검토

• 내부 표준 물질 검토 안 함

• 모든 분석 물질 전 검토(요약 레이아웃만)

• 각 분석 물질 포함 검토

3 자동 확대

• Y축 확대 설정 옵션

• 최대 피크의 _%

• 모든 샘플 최대 피크의 _%

• 기준선 높이의 _배

• Y축 단위 _

• Y축 단위 또는 최대 피크 _

• 시간 축을 확대/축소하여 피크 보기

• 확대 범위: _분

4 수동 통합(비율 규칙)

새로운 면적의 차가 기존 면적의 _% 미만인 경우 수동 통합 리젝트

5 확인

6 취소

7 도움말
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그림 12-10 Peak Review 창

항목 레이블

1 배경 시작

2 배경 종료

3 적용

4 수락

5 수동 통합

6 • 최소 피크 높이: _cps

• 최소 피크 폭: _cps

Peak Review
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항목 레이블

7 • RT 범위: _초

• 예상 RT: _분

8 다듬기 폭: _포인트

9 상대 RT 사용

10 • 자동 - IQA II

• 매개 변수 지정 - MQ III

11 노이즈 백분율

12 피크 분할 계수

13 기준선 감산 범위: _분

14 최대 피크 보고

15 강도(cps)

16 시간(분)
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그림 12-11 Calibration Curve

항목 레이블

1 분석 물질

2 면적/높이

3 회귀

4 되돌리기

5 수락

6 분석 물질 면적 / IS 면적

7 분석 물질 농도 / IS 농도
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그림 12-12 Regression Options

항목 레이블

1 적합

• 선형

• 0 통과 선형

• 이차

• 평균 감응 인자

• 거듭제곱

2 가중치

• 없음

• 1/x

• 1/(x*x)

• 1/y

• 1/(y*y)

• In x

• In y

3 반복

4 확인

5 취소

6 도움말
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그림 12-13 Statistics Table

항목 레이블

1 매개 변수

2 통계 메트릭

• 농도

• 면적

• 높이

• 분석 물질 면적/IS 면적

• 분석 물질 높이/IS 높이

3 분석 물질 이름

4 샘플 유형

• 표준 물질

• QC

5 레이아웃

6 농도를 행으로 표시

• 배치별로 그룹화

7 농도를 열로 표시

• 배치별로 표시

8 데이터 세트 표시

9 최저/최고값 표시

10 예상 농도

11 샘플 이름

12 사용된 값 수
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항목 레이블

13 저

14 고

15 평균

16 표준 편차

17 %CV

18 정확도

19 데이터 포인트
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Reporter 소프트웨어 13
그림 13-1 Analyst Reporter

항목 레이블

1 파일

2 설정

3 도움말

4 현재 출력 언어

5 현재 스펙트럼 라이브러리

6 사용 가능한 템플릿

Reporter 소프트웨어
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항목 레이블

7 출력 형식

• Word

• Pdf

• Html

• Excel

• 텍스트

8 자동 인쇄

9 보고서 생성

10 닫기

그림 13-2 Settings 메뉴

항목 레이블

1 설정

• 출력 언어 선택

• 라이브러리 선택

• 템플릿 폴더 선택
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